北 京 市 外 资 研 发 中 心
申 请 书
申报单位：         （加盖公章）         
共建单位：   （如有，请填写并加盖公章） 
联 系 人：                              
固定电话：                              
手 机 号：                              
电子邮件：                              
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会制
二O二四年制

填报及材料上传说明
1.《北京市外资研发中心申请书》各项填报内容不得留空，无相关内容或数据时填写“无”；
2.《北京市外资研发中心申请书》封面申报单位名称处盖公章、共建单位（如有）名称处盖公章，“承诺书”申报单位处盖公章，单位法人签字或签章；
3.《北京市外资研发中心申请书》及附件材料需按A4纸打印（单、双面均可），整体装订并加盖申报单位骑缝章。将申请书及各附件单独命名，分别扫描上传即可。

承诺书
本单位郑重承诺：在申请认定过程中，本单位知悉并保证所提供的《北京市外资研发中心申请书》和相关证明文件的真实性、完整性和准确性，并承担因资料虚假而产生的一切后果。
申报单位（公章）：
法定代表人（签字或签章）：
                        年    月    日
一、申报单位基本信息
	单位名称
	

	类型
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	

	成立日期
	
	在京累计实缴注册资本（万元）
	
	单位法人姓名
	

	境外母公司名称
	
	投资比例
	

	近三年研发投入（万元）
（从申报上一年起前溯3年）

	202_年
	
	202_年
	
	202_年
	

	专职研发人员人数（人）
	
	员工总人数（人）
	

	所属
行业大类
	□新一代信息技术 □集成电路 □医药健康 □智能装备 □节能环保 □新能源智能汽车 □新材料(人工智能 □软件和信息服务 □科技服务 □其他      

	申报类型
	□研发创新中心  □开放创新平台   （选其一）

	申报单位简介

	


填写说明：申报单位名称、类型、统一社会信用代码、注册地址、成立日期、注册资本、法人姓名均需和营业执照保持一致
二、申报“研发创新中心”填写此表
	研发领域
	

	研发创新中心简介

	

	研发计划

	

	正在开展的研发项目

	1.母公司委托承担全球研发项目或在京、在华或亚洲等区域研发项目：

	
	2.其他：

	研发配套条件

	（固定场所、科研必需的仪器设备和其它科研条件）


	主要研发成果

	（专利、标准、新药证书和其他研发成果）



三、申报“开放创新平台”填写此表
	开放创新平台简介
	

	研发场所面积（平米）
	

	签约入驻的研发创新项目数量（项）
	

	发展规划

	

	预期成果

	

	配套条件

	（必要设施、设备）


	国际资源匹配情况

	（国际专家、技术、人才等资源）



附件：
申报“研发创新中心”需提供：
境外母公司基本情况、在中国投资企业组织架构图；
申报单位营业执照、在京注册时经公证认证的境外母公司注册登记文件；
研发场所租赁或买卖协议；
主要仪器设备清单；
专利、标准、新药证书和其他研发成果证明性文件。
（以上材料复印件即可，请使用中文材料，按A4纸大小排序并扫描上传，首页加盖单位公章）
申报“开放创新平台”需提供：
境外母公司基本情况、在中国投资企业组织架构图；
申报单位营业执照、在京注册时经公证认证的境外母公司注册登记文件；
研发场所租赁或买卖协议；
签约入驻的研发创新项目清单及相关协议；
主要仪器设备清单；
国际资源匹配证明性文件；
产出成果证明性文件。
（以上材料复印件即可，请使用中文材料，按A4纸大小排序并扫描上传，首页加盖单位公章）
注：若同时申报市商务局外资研发总部，请参照《关于外资研发总部认定事项告知承诺的实施意见（京商总部字〔2021〕18号）》要求补充材料。
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